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〇第 44号

１ 調達内容

\ 品目分類番号 71、27

] 調達件名及び数量 標準報酬の月額の算定

及び雇用保険業務等 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書

による。

_ 履行期間 平成23年４月１日～平成28年３

月31日

` 履行場所 独立行政法人物質・材料研究機

構

a 入札方法 第33号に同じ。

２ 競争参加資格 第43号に同じ。

３ 入札書の提出場所等

\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、

入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第

43号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第43号に同じ。

^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年８月

６日14時00分 独立行政法人物質・材料研究

機構千現地区入札室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月17日17時

00分

` 開札の日時及び場所 平成22年10月４日16

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千

現地区入札室

４ その他 第33号に同じ。

５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 33

] Classification of the products to be pro-

cured : 71, 27

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Calculating standard remunera-

tion and employment insurance operation 1

Set

_ Fulfillment period : From 1, April, 2011

through 31, March, 2016

` Fulfillment place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 43

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, Sep-

tember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 43

〇第 45号

１ 調達内容

\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 原子層制御成膜装置

１式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書

による。

_ 納入期限 平成23年３月28日

` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機

構

a 入札方法 第33号に同じ。

２ 競争参加資格 第33号に同じ。

３ 入札書の提出場所等

\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、

入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第

35号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第35号に同じ。

^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年８月

９日14時00分 独立行政法人物質・材料研究

機構千現地区８階中セミナー室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月17日17時

00分

` 開札の日時及び場所 平成22年10月６日14

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千

現地区入札室

４ その他 第33号に同じ。

５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 33

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Atomic Layer Deposition 1 Set

_ Delivery period : By 28, March, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 33

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, Sep-

tember, 2010

c Contact point for the notice : The same

as the notice No. 35

〇第 46号

１ 調達内容

\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量

スパッタ成膜装置 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書

による。

_ 納入期限 平成23年３月28日

` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機

構

a 入札方法 第33号に同じ。

２ 競争参加資格 第33号に同じ。

３ 入札書の提出場所等

\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、

入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒305`0047 茨城県つくば市千現一丁目２

番地１ 独立行政法人物質・材料研究機構

総務部契約課 川中 智貴 電話029`859`

2393

] 入札説明書の交付方法 上記３\の交付場

所にて交付する。

^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年８月

９日15時00分 独立行政法人物質・材料研究

機構千現地区８階中セミナー室

_ 入札書の受領期限 平成22年９月17日17時

00分

` 開札の日時及び場所 平成22年10月１日14

時00分 独立行政法人物質・材料研究機構千

現地区入札室

４ その他 第33号に同じ。

５ Summary

\ Contracting Entity : The same as the no-

tice No. 33

] Classification of the products to be pro-

cured : 24

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Sputtering Machine 1 Set

_ Delivery period : By 28, March, 2011

` Delivery place : National Institute for

Materials Science

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : The same as the notice

No. 33

b Time-limit of tender : 5 : 00 PM, 17, Feb-

ruary, 2010

c Contact point for the notice : Tomotaka

Kawanaka, Contract Section, General Af-

fairs Division, National Institute for Ma-

terials Science, 1`2`1 Sengen, Tsukuba,

Ibaraki, 305`0047 Japan, TEL 029`859`

2393

〇第 47号
１ 調達内容
\ 品目分類番号 24

] 調達件名及び数量 高効率・高品位タンパ
ク質結晶生成システム用高磁気力発生型超伝
導磁石の試作 １式

^ 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

_ 納入期限 平成23年３月28日
` 納入場所 独立行政法人物質・材料研究機
構

a 入札方法 第33号に同じ。
２ 競争参加資格 第33号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
\ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 第
35号に同じ。

] 入札説明書の交付方法 第35号に同じ。
^ 入札説明会の日時及び場所 平成22年８月
10日11時00分 独立行政法人物質・材料研究
機構千現地区８階中セミナー室˜
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